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一、功能用途
本真空获得系统用于为X射线传输、检测等提供稳定真空环境，由真空腔体、真空获得泵组、控制系统、检漏设备四大部分组成，可实现真空环境生成、精准控制、状态监测与气密性检测全流程功能。真空腔体用于提供密闭真空空间，含腔体主体、观察窗口、接口、复压组件、支架等。真空获得泵组实现真空抽取与维持，含粗抽泵、分子泵、真空规、阀门、管道及备份泵组。控制系统实现真空参数自动控制、状态显示与安全保护。检漏设备用于系统日常气密性检测，保障真空稳定性。
二、系统组成与配置要求
1、 真空腔体
包括腔体主体、观察窗口、腔体接口、复压组件、腔体支架、内部面包板等。
2、 真空获得泵组
包括粗抽泵
分子泵、插板阀、挡板阀、真空管道等，另额外配置干泵、分子泵各一台。
3、 控制系统
包括CPU模块、通讯模块、触摸屏、开关电源、空气开关、继电器、接触器、操作按钮、控制柜和控制程序等。
4、 检漏设备
氦质谱检漏仪及配套配件。
三、技术指标（包括总体指标、各部分的指标要求）
1、 真空腔体
[bookmark: OLE_LINK5]（1）腔体内部尺寸≥700 mm（长）×350 mm（宽）×270 mm（高），壁厚≥10 mm；
（2）材质采用304不锈钢，内表面粗糙度Ra≤0.8μm；
（3）上盖可完全打开，预留把手；
（4）上盖开2个小门，尺寸均为200 mm（长）×250 mm（宽），小门中心位置留φ100mm铅玻璃观察窗；
（5）腔体左侧和背面各留1个φ100mm盲板法兰；
（6）腔体内部配1块≥650 mm（长）×300 mm（宽）×10 mm（高）不锈钢面包板；
（7）腔体支撑结构采用不锈钢材料，底部带脚轮，腔体内部上表面距离地面750mm，支撑结构承重需＞200kg，运行无振动；
（8）所有尺寸误差≤±1mm。
2、 真空获得泵组
（1）主泵参数
①粗抽泵：
抽速≥15L/s
★最大排气速度≥60m³/h
[bookmark: OLE_LINK4]极限压力(关闭气镇功能)：≤3Pa；(开启气镇功能)：≤6Pa
最大吸气压力：大气压
最大排气口压力：大气压
吸气口径：KF40
排气口径：KF40
★水蒸气处理能力：≥500g/h
噪音值：≤65dB
②分子泵：
抽速≥1800L/s
③真空规
★（测量范围：5×10-6~1×105 Pa）
重复性≈±10%
烘烤温度：≥150°C
（2）整个真空系统的抽气时间小于30分钟，需在30分钟内达到1.3×10-3Pa以下；
[bookmark: OLE_LINK6]（3）真空获得泵组固定于腔体支撑结构之内，可随腔体一起移动，工作状态下真空腔体无振动；
第二套泵组参数（拟采用泵组）
[bookmark: OLE_LINK2]分子泵：
★抽速≥1200L/s；
启动后约2min达到全速运转，≤50dB低噪声运行；
★压缩比：N2、Ar ≥1×1011、He≥ 4×108、H2≥ 1×107
最大允许前级压力：≥1500 N2 / Pa
启动全速时间：≤150s
安装方向：360°任意
干泵：
★抽速≥15m³/h，
极限真空：0.7Pa；无油设计，能够与涡轮分子泵联用，作为前级泵支持高真空系统。
最高可抽水蒸气压力：≥3500Pa
水蒸气处理量：≥240g/h
最大连续入口压力：≥20000Pa
密封性（静态）：≤1×10-7 Pa·m³/s
3、 [bookmark: OLE_LINK3]控制系统
集成于腔体支撑结构，可随腔体移动。
4、 检漏设备
选用氦质谱检漏仪
技术指标如下：
[bookmark: OLE_LINK8]（1）检漏性能
★1.最小可检漏（真空模式）：≤3×10-13Pa·m³/s；
2.启动时间：≤90s；
3.响应时间：≤0.5s；
4.测试端口：KF25/KF40
[bookmark: OLE_LINK9]（2）真空系统
★1前置干式涡旋泵：抽速≥15 m³/h（50Hz）；
★2.多入口涡轮分子泵：氦气抽速≥3L/s；
3.最高检漏口压力：≤2000Pa；
4.入口压力范围：粗检2000 Pa-200Pa，中检200Pa-40Pa，精检40Pa以下；
5.示踪气体：He/H2；
6.检漏口规格：DN25/ISO-KF；
7.外型尺寸：≤620 mm ×370 mm×1027mm；
8.显示方式：液晶触摸屏显示；
（3）质谱系统
离子源：双铱/钇涂层灯丝离子源
质谱仪：180°扇形磁场质谱仪，可检测质量数2、3、4 amu
校准功能：内置经校准的标准漏孔，支持自动校准程序
四、环境要求
1、安装场地：洁净间；
2、安装时对温度、湿度、洁净、电源、水源、气源等的要求：温度范围为20~30℃，湿度范围为40%-60%，洁净度要求优于十万级；
3、电源220VAC、电源负荷20kW。
五、质量要求（质量控制要求、质量标准要求、厂商资质要求、业绩要求等）
产品质量完全满足本文件所列技术指标。
供应商具备相应生产、集成资质。
六、文件要求（研制过程文件、随机文件资料等要求）
技术方案，研制过程文件，使用说明书，合格证，出厂检测报告，装箱单。
七、服务要求
1、运输、安装、调试的要求：厂商负责仪器设备的运输、安装、调试；
2、培训的要求：真空系统操作说明；
3、售后服务的要求：质保期2年。
八、交货期、交货地点
签订合同后5个月内交货，交货地点：招标人指定地点。
九、验收（如何验收、验收标准、程序验收等）
1、腔体尺寸：卷尺实测700mm×350mm×270mm。
2、表面粗糙度：轮廓仪检测Ra≤0.8μm。
3、泵组抽速：标准流量计检测，主/备泵满足对应抽速指标。
4、系统真空度：30分钟内达到≤1.3×10⁻³Pa。
5、所有指标达标后完成验收。
十、售后要求
投标人具有不少于10人的售后服务团队；
投标人具备面积不小于500m2的场地，包括库房、厂房、办公地点等；
故障响应时间为：24小时内响应，48小时内到位。同时，如果属于一般故障，投标人保证在到达招标人现场之后的24小时内恢复设备正常运行；如果需要更换笨重设备或部件，则在4日内完成。
本项目完成交付验收后，投标人派技术人员到设备使用现场进行技术培训，提供完整全面的培训计划，直至招标人操作人员能熟练使用该设备，并免费向招标人提供培训所必须的技术资料等；
在招标人进行整体项目试运行和正式运行的过程中，如需要，投标人须派专门的售后技术工程师到达设备现场进行协助实验，确保设备顺利运行（质保期内免费协助）；
质保期内，在任何需要的时间由投标人派遣技术人员到设备现场进行故障处理（质保期内免费服务）；
交付验收后，质保期内定期对设备进行关键重要部件的工作性能检查（质保期内免费服务）；
质保期内每年至少提供一次全面的设备清洁和检查，按照零部件使用情况进行保养或更换；
设备整个寿命周期内提供电话技术支持。
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